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1. NAZWA PROCESU
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg w KPT
2. PRZEPISY PRAWA
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz. 46),
· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000r. Nr 98 poz. 1071 j.t),
· Obowiązujący Regulamin Organizacyjny Kieleckiego Parku Technologicznego,
· Uchwała Nr XXII/477/2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia źródeł finansowania dochodów własnych jednostki i ich przeznaczenia, z późn. zm.
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

· DZIAŁ

Kielecki Park Technologiczny- Dział Promocji i Rozwoju
· OSOBA ODPOWIEDZIALNA Damian Kierzkowski
· NUMER POKOJU – 1.17
· NUMER KONTAKTOWY TELEFONU

(41) 278 72 00 wew. 1013
· E_ MAIL damian.kierzkowski@um.kielce.pl
· MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Sekretariat Kieleckiego Parku Technologicznego

4. DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA
BRAK
5. OPŁATY

BRAK
6. TERMIN UZYSKANIA ODPOWIEDZI
Maksymalnie 30 dni
7. INFORMACJE DODATKOWE
BRAK
8. WZORY WNIOSKÓW
Załącznik Nr 1 – Wzór formularza skargi
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